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poziom podstawowy

Przedmiot Autor Tytul Wydawnictwo | Nr dopuszczenia
Kontynuacja podrecznika z
klasy I
M. Chmiel asy © oraz
. ,,Ponad stowami. Klasa 2.
Jezyk polski A. Cisowska Podrecznik do jezyka
'sz E’Ots 1 J. Koscierzyfiska olslf;(ie o dla ljizei]lm Nowa Era 1014/3/72020
oziom podsiawow
poztomp v H. Kusy, polskics 1014/4/2020
, ogolnoksztatcacego
A. Réwny : technikum”
A. Wréblewska ieeP -
czeSci 112
S. Kay
V. Jones
D. Brayshaw 947/2/2019
ielski . . PEARSON
quyk angielski B. Michatowski »Focus 2 Second Edition”
poziom podstawowy
B. Trapnell
D. Russell
M. Inglot
Jezykmiemiecki |\ s v tcka Pham |, Effekt Neu 27 + zeszyt WSIP 1133/2/2022
poziom podstawowy ..,
¢wiczen
istori A. Kucharski
 Historia ucharsil ,Poznaé przeszlosé 27 Nowa Era 1021/2/2020
poziom podstawowy A. Nieweglowska
,Matematyka 1.
W. Babianski Podrecznik
Matematvka L. Chanko do matematyki dla liceum
~ y, K. Wej ogoblnoksztatcgcego Nowa Era 988/1/2019
poziom rozszerzony . .
1 technikum.
Zakres podstawowy
1 rozszerzony.”
T. Rachwat
R. Uliszak li fii 2. Zakr
.Geograﬁa U iszak, ,Oblicza geografii - akres Nowa Era 983/2/2020
poziom podstawowy K. Wiedermann, podstawowy
P. Kroh
Bioloi J.  Helmin
tologla J. Holeczek ,,Biologia na czasie 2” Nowa Era 1006/2/2020
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K Cil;mla . R. Hassa
ontynuacja .
.M d . .
podrecznika A MrrZlegg (z) d ,» 10 jest chemia 17 Nowa Era 994/2019
z klasy 1
poziom podstawowy
M. Braun
i A. B k .
) Fizyka yezu »Zrozumiec fizyke 2” Nowa Era 1002/2/2020
POZIOm 1r0zSZerzony K. Byczuk
E. Wojtowicz
,Informatyka 2 NOWA
. Joch: k .
Informatyka W. Jochemezy EDYCJA. Podrecznik dla WSIP 974/2/2023/21
poziom podstawowy K. Oledzka , .
szkot ponadpodstawowych
Bi J. Musiatkiewi . . . .
. 1znes . us1.a ICWIC_Z ,.Biznes i zarzadzanie Ekonomik 1209/2023
1 zarzgdzanie G. Kwiatkowski
P P i M. . . Materiat
odstawy . raca zblorow.a ,»Podstawy mechatroniki” WSiP” aterla. Y
mechatroniki Olszewski edukacyjne
Podst .
tecohrjo?zv};i »Technologia ogdlna. Materiat
. 8 . A. Gorecki Podstawy technologii WSiP 'y
i konstrukcji . . edukacyjne
. mechanicznych
mechanicznych
,Podzespoly uktadow
sterowania urzadzen
Urzqdzenia M. Tokarz i systeméw o . Materialy
1 systemy S. Sierpny mechatronicznych. Czgs¢ 2 WSiP .
. . edukacyjne
mechatroniczne L. Lip
,»Naped urzadzen i systemow
mechatronicznych. Czgs¢ 37
Montaz 1 p?mlar M. Tokarz ,,Montaz’ eleimentovxi .
elementow . podzespotow i zespotow . Materiaty
. , S. Sierpny . WSiP .
1 podzespolow . mechanicznych. edukacyjne
. L. Lip 1
mechatronicznych Czese 1
R k techni
Rysunek H. Figurski mRysunek tee nlczPy . Materiaty
. . zawodowy w branzy WSiP .
techniczny S. Papis . ooy edukacyjne
mechaniczne;j




